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CTATYT HA JJUCIUIIJIMHATA B YUYUEGHUS IIJIAH: 3anemxuTenHa yaeOHa JUCITUTUTHHA
oT yueOHHMsI Tu1aH/y4eOHUTE Tu1aHoBe 3a 00ydeHue Ha cryaentu 3a OKC ,,Maructep*, cnenuamHocT
“IToBbpxHOCTHO 00paboTBaHEe HAa WHKCHEPHH MaTepuasii’, MpoQdecHOHANHO HampasieHue 5.1.
MammuHHO WHKEHEPCTBO 1 5.6 Matepuanu u matepuaiozHanue, oonact 5. TexHuuecku HayKH.

HEJIN HA YYEBHATA JUCHHUIIJIMHA: Cnex 3aBbpllIBaHe Ha Kypca CTYJEHTUTE TpAOBa 1a
MMaT 3HaHMS 32 aBaHTapHUTE METOH 3a MOBBPXHOCTHA 00paboTKa Ha Marepuannte. PU3nIHUTE
OCHOBM HAa METOJUTE, KaKTO M BB3MOXKHOCTTA 3a KOHTPOJHMpaHa NpPOMSHA CBOWCTBAaTa Ha
IOBBPXHOCTTA Ha Pa3IMYHUTE TUIOBE MaTepuanu. HaTpymanuTe 3HaHUS M YMEHMs OCUTYpsiBaT
BB3MOXHOCT 3a CaMOCTOSATENHA HMHTEpIpeTalys MpH pelllaBaHe Ha CIIOKHHU 3aJaud C OrJej
IIOCTUraHe Ha crieU(pUYHHU CBOMCTBA HA MOBBPXHOCTTA HA Pa3IMYHU AETainu.

OIIMCAHUME HA JUCHOUIIJIMHATA: OcHoBau Temu: 1. MexaHW4YHA ¥ XUMUYHU METOIH 3a
o0paboTka — monupaHe, MaTHpaHEe, 3aKaisBaHe, IOYUCTBaHE, OOe3MacisiBaHEe, MOJUPAHE,
MmatupaHe. 2. MoauduuupaHe Ha MOBBPXHOCTTa 4Ype3 MPUCAJKa Ha IOJUMEPHU BEPHIH.
XUMHYECKO MpPEBpbIIaHe Ha MOBBbPXHOCTTA 03 Ja ce 3acsiraT 00eMHUTE CBOMCTBA. XHMHUUYECKO
NPUCHEIUHIBAHE HA MOJIEKYJIHH MoHocioeBe. dusndecka abcopOuus. 3. Monudukanus upes
naszepHo usnpuBaHe. 4. Monudukanus upe3 1uiazMeHa oOpadorka. [locTosHHOTOKOBA TuIa3Ma,
paznmoYecToTHa, MHUKpPOBBIHOBA. [IpoMsiHa Ha aIXe3MOHHHUTE XapaKTEPUCTUKH. ,,MeXaHH4HO”
BB3/ICHCTBUE BHPXY MOBBPXHOCTTA YpE3 YACTHUIM C BUCOKA eHeprus. MI3MeHeHne Ha ChCTaBa Ha
MOBBPXHOCTHHSA Cci0i. PaskbcBaHe Ha Bepurute (nmpu nonmMmepute). [lmazmena noaumMepusanysi.
5. Monugukamus upe3 HOHHM CHONOBE. VIOHHA MMIUIAHTAINA, TEKCTPYPHpPAHE M paslIpallBaHE,
BHCOKOMHTEH3UTETHO HOHHO HUTPUAMPAHE U Ap. MoraT ia ce 00paboTBaT pa3iMyHu MaTepUalIu:
MeTanu (BbIVIEPOJHA CTOMaHa, TBbPA XpoMm, Ti-, Al- u Ni-oBu cmasm); kepamuka (SiC, apyru
kapounu u TiN); ABanrapanu kepamuanau nokputusi.nonumepu (ITA, I1E, [ITOE u ap.).

HOPEJAIIOCTABKH: 3a ontumMalHOTO YCBOSIBAaHE MaTepuia Ha TpeylaraHus Kype ca
HE0OXOIUMHU OCHOBHM Mo3HaHus 1o OOmo marepuanozHanue, Pusnka 1 XuMHS HA TBBPAOTO
T30, XUMUS 1 QU3UKOXUMUS Ha TTOTYyIPOBOIHUKOBUTE MaTepHAIIH.

METO/A 3A NIPENNOJABAHE: Jlekuuu ¢ M3M00J3BaHE Ha ClIaiiloBE M AEMO-NPOrpami,
7a00paTOPHUTE YIIPAKHEHUS C TIPOTOKOJIH.

METOJIHN HA U3INIUTBAHE U OLHEHABAHE: [Tucmen u3nut B Kpast Ha ceMecTbpa (00110
50%), naboparopuu ynpaxkueHus (50%).
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